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摘要(译)

本发明涉及一种用于制造柱形或锥形纳米结构的方法，其中基板表面覆
盖有金属纳米颗粒的排列并被蚀刻，纳米颗粒用作蚀刻掩模并且蚀刻参
数被设定为使得柱结构或锥形结构在纳米颗粒下方产生纳米颗粒，并将
纳米颗粒保留为结构涂层。
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